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	などのための
	全7回

	知的財産講座
	入門編
	6月26日[金]
	1月29日[金]
	7月1日[水]
	2月3日[水]
	石井 勉氏
	各回12名

	第1回
	[A]：A日程　[B]：B日程
	[A] 2026年6月26日（金）/ [B] 7月1日（水） 【１】知的財産権制度の概要
	【２】特許制度と特許法の概要 ①


	第2回
	[A] 7月31日（金）/ [B] 8月5日（水） 【 3 】特許制度と特許法の概要②
	【 4 】実用新案制度の概要 【 5 】特許権の事例紹介


	第3回
	[A] 8月28日（金）/ [B] 9月2日（水）
	【 6 】特許権の権利範囲と権利解釈 【 7 】特許権の利用関係


	第4回
	[A] 9月25日（金）/ [B]10月7日（水）  【 8 】特許情報の活用 【 9 】意匠制度の概要 【10】商標制度の概要、ブランド化の取り組み

	第5回
	[A] 10月30日（金）/ [B]11月4日（水） 【11】著作権制度の概要 【12】不正競争防止法の概要 【13】知的財産関連契約

	第6回
	[A] 11月27日（金）/ [B] 12月2日(水) 【14】企業活動と知的財産権について①

	第7回
	[A] 2027年1月29日（金）/ [B] 2月3日(水) 【15】企業活動と知的財産権について②
	【16】まとめ
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	[申込サイト] https://forms.gle/m7kJNTTjn5sMsdA18
	申込締切
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